Pfiloha €. 3 Kupni smlouvy - technicka specifikace LMT (l11.)-017-2025 (2. vyhlaseni)

Zatizeni musi spliovat minimalné nasledujici pozadavky:

PoZadujeme FE-SEM mikroskop véetné ovladaciho software, vakuového systému a dalSich nezbytnych
zatizeni (kompresor apod.), v€etné high-end PC a min. 45“ monitoru a jednoho velkého monitoru pro
duplikované zobrazeni na zed's Uhlopfi¢kou min. 55“

Zdrojem elektrond musi byt W/ZRO Schottkyho katoda. Nova katoda je soucasti dodavky a je
nainstalovana a sefizend. Garance Zivotnosti zdroje elektron min. 3 roky.

Rozliseni FE-SEM mikroskopu v dodané konfiguraci pti 30kV v signalu sekundarnich elektrond (SE) je
alespon 1 nm

Rozliseni FE-SEM mikroskopu v dodané konfiguraci pfi 15kV v signdlu min. 3 nm

FE-SEM mikroskop nebude vyZadovat chlazeni vodnim okruhem. Zaroveri mikroskop nebude
potfebovat pro svlj provoz zadné plyny ani stlaceny vzduch.

In-chamber detektory pro pozorovani sekundarnich elektront i zpétné odrazenych elektron( (SE i BSE)
v rezimu vysokého vakua.

Mixovani signdlu SE a BSE v libovolnych pomérech signald.

ReZim nizkého vakua s volitelnym tlakem v komore, maximalni mozny tlak v komore je 150 Pa &i vyssi.

Mikroskop je vybaven SE a BSE detektory, které je mozné pouZivat v reZimu nizkého vakua i vysokého
vakua.

SE detektor v médu nizkého vakua bude zahrnovat zobrazeni katodoluminiscence.
Mikroskop umoznuje pozorovani nevodivych materiald v rezZimu s vysokym rozliSenim bez pokoveni.
Zivé 3D BSE zobrazeni v grafickém uZivatelském rozhrani mikroskopu

BSE detektor zpétné odrazenych elektronl optimalizovany pro detekci elektrond pfi nizkém
urychlovacim napéti.

Mikroskop ma regulovatelny proud svazku v rozsahu min. 1pA az 400 nA (pfi 30kV).
Mikroskop ma proud svazku pf¥i 5kV min. 15 nA a umozni zaroven zobrazeni za téchto podminek.

Navigace na vzorku pomoci min. jedné barevné CCD kamery pro Zivé (live) zobrazeni prostoru uvnitt
komory mikroskopu (s rozlisenim min. 4 MPix) s propojenim na motorizaci stolku pomoci naviga¢niho
systému, véetné automatického ukladani vSech pozic stolku - od nejmensiho zvétSeni az po zvétseni
maximalni

PIné mechanicky eucentricky a zaroven kompucentricky stolek ve vSech pracovnich vzdalenostech.
Motorizace stolku ve vSech 5 osach, véetné plné rotace (360°) a naklanéni (minimalné v rozsahu
min. -10° az 80°).

Kontinudlni posuv v ose Zmin. 75mm

Posuv stolku v ose X min. 100 mm

Posuv stoku v ose Y min. 100 mm

Pfesnost posuvu stolku je min. 1 um.

Ovladani mikroskopu min. pomoci:
- ovladaciho panelu s otacecimi knofliky a tlacitky umoznujici kontrolu zakladnich funkci
mikroskopu (min.: zvétseni, skenovani, pofizeni snimku, kontrast, jas, fokus, stigma).
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- klavesnice/mysi
Veskeré ovladani Ize pouZzivat simultanné.

Ovladani ptistroje pomoci vzdaleného pfistupu.

EDS detektor, SW EDS plné integrovany do grafického uZivatelského rozhrani mikroskopu vcetné
nasledujicich funkeci:

-kvalitativni analyza

- kvantitativni analyza

- analyza podél ¢ary

- bodova analyza

- analyza se standardy

- analyza bez standard(

- automaticka detekce oblasti EDS analyzy (napf. pro vybér dle tvaru ¢astic)

- funkce hloubky signdlu pro zvoleny prvek (vestavéna funkce generovani hloubky signdlu viozeného

do grafického uzivatelského rozhrani mikroskopu)

- Phi-Rho-Z (PRZ) analyza pro pfesnéjsi analyzu vzorkd obsahujicich lehké a tézké prvky

- mapovani s rozliSenim nejméné 4000 x 3000 pix

- Zivé EDS mapovani

- automaticka korekce driftu

- ukladani sekvence snimk, ze které je mozné studovat pripadné zmény vzorku béhem analyzy
- SDD detektoru min. 60mm2 s rozliSenim min. 129 eV a s rozsahem detekce prvki alespori 4Be aZ
92U

Automatické seSivani — tj. zobrazeni z velkych ploch (z celého vzorku), tzv. stitching — jak pro
mikroskopické zobrazeni, tak pro EDS analyzu

Vzorky vicefazovych oceli zalité za tepla v pryskyficich PolyFast a MultiFast (od firmy Struers) lze
v celém rozsahu zvéstni pozorovat a analyzovat min. v rezimu vysokého vakua v SE i BSE bez nutnosti
dalsiho zvyseni vodivost (pokoveni, napraseni uhliku, vodivé pdsky a laky apod.).

Automaticka funkce zabranuijici kolizi stolku se vzorkem s vnitfnim ¢astmi komory.

Cerpani vakua zaji§téno plné automatickym vakuovym systémem a integrovanou soustavou iontovych
vyvév, turbomolekularni vyvévy, primarni vyvévy (vSechny vyvévy jsou soucdsti dodavky).

Zména mezi reZimy vysokého a nizkého vakua musi byt provddéna pouhym pFepnutim pomoci
softwarového ovladaciho rozhrani bez nutnosti vkladani specialnich apertur pro cely rozsah tlakd.

Ovladaci software mikroskopu je kompatibilni s aktualni, nejnovéjsi verzi operaéniho systému
Windows. Je naistalovan na dodaném pocitaci a plné funkcni. Licence k SW je poskytovana jako
neomezena Casové, teritoridlné, jeji cena je zahrnutd v kupni cené. Licence SW neni vazana na
konkrétni HW vybaveni a v pfipadé upgrade/vymény je prenositelnd na novy HW. Kupujici neni
povinen tuto licenci vyuZivat.

Rozmisténi ovladacich prvk( softwaru mikroskopu lze uloZit pro kazdého uZivatele, s automatickym
nacitanim po jeho ptihlaseni.

Ovladaci software musi umoznit vyuZiti automatické sekvence nastaveni elektronové optiky bez
nutnosti pouziti kalibraéniho vzorku, a to minimalné pro: centrovani osy svazku, centrovani
objektivovych ¢ocek, nastaveni stigmator( a auto-focus.
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Ovladaci software mikroskopu musi mit moznost zapnuti Uvodni interaktivni ndpovédy pro nastaveni
experimentu pro zacinajiciho uzivatele.

Ovladaci software mikroskopu musi umozZnit nastaveni hierarchie vice spravcl a uZivatelll
s pfifazenymi pravy pro nastaveni mikroskopu.

Obrazovy vystup z mikroskopu musi byt ve standardnich formatech, min.: BMP, TIFF, JPEG.

Soucdsti dodavky je pocita¢ (vé. mysi, kldvesnice a monitoru min. 45“) neomezujici funkénost
mikroskopu a ovladaciho softwaru, na ktery je nainstalovan ovladaci software mikroskopu.

Soucasti dodavky je min. drzak zalisovanych vzorkt o priméru 30 mm, a drZak na alespon 6 pin stubl
(pin stuby s primérem horni plochy 12,7 mm).

Garance zachovani funkénosti viech softwarovych funkci po pripadné aktualizaci/upgrade softwaru.

Soucasti dodavky je stal umoznujici komfortni vyuZiti a ovladani zafizeni osobou vyuZzivajici pomucky
pro zajisténi mobility.

Dodavatel zajisti v budoucnu servisni asistenci pfi instalaci nového EDS/EBSD detektoru nebo pfi pfenosu
stavajiciho EDS detektoru a EBSD detektoru zadavatele (BIlizsi specifikace téchto detektrol: EDS — X-
Max 20 SDD X-Ray detector, 70493; EBSD — Nordlys Nano CCD EBSD detector, Nordlys NLO4-2696-21;
software je AZtec 3.2 HF1 system number: 70493).

Soucdsti dodavky je veskeré prislusenstvi nezbytné pro popsany provoz zatizeni, standardy nezbytné
pro kalibraci zafizeni (pokud to provoz zafizeni vyZaduje), kompresor (pokud ho provoz zafizeni
vyZzaduje) apod.

Kompletni dokumentace v ¢eském nebo anglickém jazyce.

Zaruka minimalné 12 mésicl od pfedani.

Doprava a instalace.

Zajisténi zarucniho servisu a min. 10 let pozarucéniho servisu zatizeni, s moznosti dalkového ptipojeni a
monitoringu zatizeni. Zajisténi nahradnich dil po dobu min. 10 let od instalace.

Dvoustupriové zaskoleni obsluhy v misté instalace, min. 4 osoby po dobu min. 8 hod a pokrocilé
aplikacni skoleni pro min. 4 osoby po dobu min. 8 hod (provedeni tohoto skoleni se pfedpoklada v dobé
cca tfi mésice po dodani pfistroje).

Doba dodani do 15.12.2025



